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Materiaalitutkimus tehokkaammista
Ilmaisinmateriaaleista rontgenkuvaamista varten
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Material characterization and fabrication of compound semiconductor detectors
Yhdistepuolijohderéntgendetektorien materiaalitutkimus ja valmistus

Kuvantavilla rontgenilmaisimilla, jotka pystyvat erottelemaan rontgenséateiden
energian, on kasvava rooli muun muassa laéketieteellisessa tutkimuksessa ja
materiaalitutkimuksessa. Yksi hyva ratkaisu on kayttaa piitd ilmaisinmateriaalina
mutta esimerkiksi yhdistepuolijohdemateriaaleilla voidaan saavuttaa parempi
hyétysuhde ja nain ollen mahdollisesti alentaa potilaan saamaa sateilyannosta tai
mittausaikaa materiaalitutkimuksessa.

Téssa tyossa tutkittiin réntgenilmaisinsovelluksiin sopivien
yhdistepuolijohdemateriaalien rakennevirheité ja sahkoéisia ominaisuuksia.
Rakennevirheita tutkittiin kayttamalla synkrotronitopografiaa ja rontgendiffraktiota.
Sahkaoisia ominaisuuksia tutkittiin mittaamalla virtajannitekayria valmistetuista
tasasuuntaavista puolijohdekomponenteista. Synkrotronitopografia osoittautui
erittdin hyvaksi menetelmaksi mitata rakennevirheita tutkituista materiaaleista niiden
suhteellisen véahaisen virhetiheyden vuoksi. Tydssé valmistettiin myos
séteilynilmaisimia ja tutkittiin niiden vastetta rontgensateilyyn.

Téssa tydssa Idydettiin uutta tietoa sateilynilmaisimiin sopivien yhdistepuolijohteiden
virherakenteista ja niiden yhteydesta sateilynilmaisinkomponenttien séhkaisiin
ominaisuuksiin. Tyon tuloksien avulla voidaan ymmartaéd paremmin kidevirheiden
vaikutusta sateilynilmaisinkomponenttien toimintaan.

Optoelektroniikka, réntgenilmaisimet
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